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Komentafe k diplomové prici:

Student Bc. Jaroslav Navréatil se ve své diplomové praci zabyva zdpisem struktur elektronovym
svazkem do polymernich rezisti. Téma zadpisu elektronovym svazkem je velmi perspektivni
z hlediska vyvoje a pfipravy specidlnich mikro a nanostruktur a vykazuje potencial daliho vyzkumu,
coz student dokladd citovanim 62 aktudlnich zdroju literatury. V teoretické &asti prace student
piedkldda prehledny popis metody elektronové litografie, zapisového zafizeni, interakci elektront
v pevné latce a shrnuje vycet nejuZivangjSich materiald pro zapis elektronovym svazkem véetné
béZného technologického procesu. V praktické ¢asti se pak autor zaméril na pfipravu tenkych vrstev
dvou negativnich polymernich rezistd (NP Sigma Aldich, KMPR 1010) na kfemikovych podlozkach
pro zépis elektronovym svazkem, vyhodnoceni tlousték nanesenych vrstev pro rizné koncentrace
rezistu, zdpis a vyhodnoceni citlivostnich testl. Do rezistu KMPR 1010 také byly pfipraveny
sloupcové struktury a vyhodnoceny na elektronovém mikroskopu.

Zpracovana diplomova préce je poskladana logicky a jednotlivé kapitoly na sebe navazuji. Autor
prokazal schopnost samostatné navrhnout a provést fadu experimentl. Prace obsahuje velké
mnoZstvi experimentalni prace vedouci k odladéni technologickych proces( pro zapis do negativnich
polymernich rezistl pomoci elektronového mikroskopu uzplisobeného pro zdpis elektronovym
svazkem. Z poznatkl v této préci lze pak vychazet pfi vytvareni struktur pro védecké ucely univerzity
¢i v pfipadnych dalich zavérecnych pracich studentd.

Pfedkladana diplomové prace prosla kontrolou v systému Theses.cz a neni plagiat. Prace splnila
stanovené cile a dosaZené vysledky maji aplikacni potencial, proto praci doporucuji k obhajobé
s hodnocenim A.

Otazky vedouciho diplomové priace:
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